
































专利名称(译) 超声探头和超声诊断仪

公开(公告)号 US20140005551A1 公开(公告)日 2014-01-02

申请号 US13/962654 申请日 2013-08-08

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

[标]发明人 OZAWA MASASHI
SAITO KOETSU

发明人 OZAWA, MASASHI
SAITO, KOETSU

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4444 B06B1/0207 B06B2201/40 B06B2201/55 B06B2201/76

优先权 2011189278 2011-08-31 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括压电材料，设置在压电材料上的信号电极，以及设置在
压电材料上的接地电极。通过在信号电极和接地电极之间施加电压，从
压电材料发射超声波。开关元件根据用于控制是否发射超声波的控制信
号将信号电极和接地电极之间的连接从闭合状态切换到打开状态，反之
亦然。开关元件根据用于发射超声波的控制信号从闭合状态变为打开状
态，并且根据用于暂停超声波发射的控制信号从打开状态变为闭合状
态。当温度高或突然变化时，超声波探头可以保持压电材料的可靠性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/536ad73c-5958-4602-862b-8552ac9ca7a4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047755698/publication/US2014005551A1?q=US2014005551A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220140005551%22.PGNR.&OS=DN/20140005551&RS=DN/20140005551

